
河南偃师净化厂房食品厂 保健用品厂下证手续

产品名称 河南偃师净化厂房食品厂 保健用品厂下证手续

公司名称 山东杰东医疗器械有限公司

价格 .00/个

规格参数 加工定制:是
净化级别:十万级
品牌:杰东

公司地址 济宁市嘉祥县万张街道康庄村西

联系电话 18539957385 17788130058

产品详情

净化系统中的排气系统一直是一个核心系统。无尘室装配式洁净厂房的全部维修构件在工厂内按统一模
数及系列加工完成，适于批量生产，质量稳定，供货迅速。净化车间要检讨分析人车路径、配管系统、
排气管道、原料搬运和作业的流程等，尽量缩短动线，并避免交叉，以防止交叉污染。作业者、化学药
品、材料等动线勿集中；无尘车间四周，宜设缓冲区；制造装置的出入，不要对作业产生大影响。洁净
车间机动灵活，即适合在新建厂房配套安装，也适宜老厂房的净化技术改造。维修结构也可随工艺要求
任意组合，拆卸方便。净化工程无尘室一般为八排风系统。厂房净化净管道：将产品流程经过的自动生
产线包围并净化处理，将洁净度等级提至100级以上。因产品和作业员及发尘环境相互隔离，少量之送风
即可得到良好之洁净度，可节省能源，不需人工的自动化生产线为适宜使用。药品、食品业界及半导体
业界均适用。电子制造业洁净室的特点：洁净度等级要求高,风量、温度、湿度、压差、设备排风按需受
控,照度、洁净室截面风速按设计或规范受控，另外该类洁净室对静电要求其严格。其中对湿度的要求尤
甚。因为过于干燥的厂房内易产生静电，造成CMOS集成损坏。一般来说，电子厂房的温度应控制在22
℃左右，相对湿度控制在50-60%之间（洁净车间有相关温湿度规定）。这时可有效地消除静电，并使人
也感觉舒适。芯片生产车间、集成电路无尘室和磁盘制造车间是属于电子制造行业洁净室的重要组成部
分，由于电子产品在制造、生产过程中对室内空气环境和品质的要求为严格，主要以控制微粒和浮尘为
主要对象，同时还对其环境的温湿度、新鲜空气量、噪声等作出了严格的规定。厂房净化净隧道：以HE
PA或ULPA过滤器将制程区域或工作区域覆盖使洁净度等级提高至10级以上，可节省安装运转费用。此
型式需将作业人员之工作区与产品和机器维修予以隔离，以避免机器维修时影响工作及品质。ULSI制程
大都采用此种型式。洁净隧道另有二项优点：①弹性扩充容易;②维修设备时可在维修区轻易执行。净化
厂房的排风系统：1、一般排风系统一般排风系统是指在生产用室、生活用室，如值班室、卫生间等排出
的一般废气，大多数情况下不需要进行处理即可直接排入大气。2、有机气体排风系统在产品生产中使用
各类有机物质、溶剂作为原辅材料或清洗剂时，都将会在相关的场所或设备处散发有机物质、溶剂的气
体，对这类场所或设备均应设置排风装置。在一般情况下，有机排风系统中的有机气体浓度是很低的，
若能达到国家标准规定的大气排放标准时可直接排入大气，不需设置废气处理装置；当排风系统中有机
气体浓度超过规定时，应设有机气体处理装置，经过处理达标后才能排入大气。有机排气的净化处理有
活性炭吸附法、液体吸收法和催化燃烧法等，活性炭吸附注主要用于中小流量的不含粉尘、胶粘物质的
苯类、汽油类有机排气的处理；液体吸收法，设备简单、耗能低，但吸收效率不高；催化燃烧法主要用
于较高浓度的苯类、醇类、脂类、汽油等有机排气的处理。有机气体处理装置应根据排风系统所含有机



物质的品种、浓度情况选用相应的处理设备。3、酸性气体排风系统在产品生产中的湿法化学腐蚀、酸液
清洗、实验室内均有酸性气体排出，在这类酸性气体的排风系统通常设置温式洗气吸收塔，处理后排入
大气。4、碱性气体排风系统在排风系统气体中含有碱性物质或在排气中混入碱性化学试剂，与酸性气体
排风系统类似，通常采用湿式洗气吸收塔处理后排入大气。近年来，由于大气排放标准越来越严格，需
对含有碱性物质（或酸性物质）浓度较低的排气也应进行净化处理才能达到排放标准，为此可采用吸附
剂对碱性排气（或酸性排气）进行处理达标后才能排入大气，此种吸附剂一般为一次性的，使用后应进
行集中处理，通常作为固体废弃物由城市垃圾处理场集中处理。5、热气体排风系统对生产过程中的各种
炉子、高温灭菌设备等均有热气排出，由于排气温度校高，有时可采用热回收等方式进行处理，若排气
量较小或不便进行处理时，在采取必要的隔热措施后直接排入大气。6、含粉尘的排风系统鉴于产品品种
不同、生产工艺过程不同，排气中的粉尘性质、浓度均各不同，应根据其排气中的粉尘性质、浓度选用
各类除尘装置，一般采用布袋除尘器、带过滤元件的过滤装置。此类装置都可以采取取拍打反吹或更换
过滤器元件的方式，使除尘装置可较长期的使用。对于某些含尘浓度很高的排风系统根据工程具体情况
有时尚需设置二级除尘装置将大部分粉尘去除后再送入前述的布袋或过滤除尘装置，这样做才能满足大
气排放标准的要求，从而稳定、经济地运行。7、气体排气系统在半导体集成电路生产中常常需使用一些
气体，其中许多气体均属于易燃易爆或有毒甚至剧毒或有腐蚀性的气体，对于这类排气系统先应按特气
的品种、性质划分排气系统，必须防止在排气系统中产生化学反应；其次应选用的废弃处理装置，特气
排气的处理设备由稀释法、吸收法、吸附法、催化燃烧法等；再者是排气系统的设备、管道的材料选用
必须根据排气中的特气性质选择相适应的额的材质，并不得与排放的特气发生反应。在催化反应段中，
将有害成分催化反应（燃烧）后，再送入吸附段吸附去除各类催化反应生成物，达到排放标准后排入大
气。吸附剂按设计要求定期再生、活化恢复吸附能力。8、药品生产中有害、有毒的排风系统在生产或分
装青等强致敏性药物、某些甾体药物以及高活性、有物的房间、二类危险度以上病原体操作区的排风口
，应安装过滤器，使这些药物引起的污染危险降低至限度。并且此类排风系统的排入大气的排风口与其
他药品生产用净化空调系统的新风进风口应相隔一定距离。我们以“用人才、出产品、做服务、创效益
、办企业”为公司宗旨；谋求互助互利、共同发展、长久合作为经营方针；秉诚“诚信为本，团结务实
，艰苦创业，开拓进取”的企业精神，承蒙各新老客户的关照和支持。
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